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국내외 특허뉴스

일본, 자동차및가전의근간인금형기술에대한지재권보호강화
[ 자료원: 산케이신문2003. 1. 20 ]

자동차나 가전 등의 제품을만들 때 품질이나 정밀도의 기
반이 되는 금형기술을 보존, 개발하여 일본산업력 회복에 결
부되게 하려는 중소기업과 대학등 연구기관 사이의 산학관
제휴가 시작된다. 사업의 중심이 되는 경제산업성은 중소기
업의 기술력을 높이고, 지적재산권 보호를 강화하기 위해
2 0 0 3년도 예산안으로 2 6억8천만엔을 계상하고 있다. 배경에
는 금형의 도면이나 가공 데이터가 무질서하게 해외로 유용
되는현실에대한위기감도있는것으로 추측된다.

경제산업성은 이를 위해 2 0 0 3년초에 토쿄 및 오사카에 중
소 금형업체를 대상으로 하는「제조 I T기술개발?실용화 지원
센터」를 설치한다.

구체적으로는, 숙련공의 수작업에 의지하고 있는 미세가공
을 I T와 로보트 기술에 의해 나노( 1 0억 분의1) 단위의 초미세
가공까지할 수 있도록한다. 

재료에 대해서도 현재 많이 쓰는 합성수지 뿐만 아니라, 철
등의 합금 가공이 가능하게 되는 고수준의 기술개발을 목표
로 한다. 

한편 금형의 지적재산권 보호나 기술의 해외유출방지에도
임한다. 해외생산의 경우 자동차 등 대기업이 금형업체의 동
의없이해외의하청기업에 설계도나 금형가공 데이터를건네
주어 버리는 것이 빈발하기 때문에 감시기능의 강화나, 경우
에 따라서는 행정지도를 실시하는 등 금형기술의 해외 유출
을 방지한다. 

또「기술력을 높여도 일본산업계에 지적재산을 보호한다
는 의식이 희박하다면 경쟁력이 높아지지 않는다」는 경제산
업성의반성으로부터 금형업체의 제휴에의해 종래의대기업
과 중소기업간의 애매한상관행을 재검토하여 쌍방이계약서
를 주고받는 등, 지적재산으로서 금형기술에 대한 보호 의식
의 철저를도모한다.

2 0 0 3년 WIPO 정상회의베이징에서개최키로하다
[ 자료원: WIPO  2003. 1. 22 ]

W I P O는 중국이오는 2003. 4. 24 - 4. 26까지3일 동안 베
이징에서 지재권및 지식경제에 관한 W I P O정상회의를 개최
한다고 발표하였다. 동시에 역사적인 이 회의에는 국가원수
급들과함께 많은 정부각료들, 판사, 지도적C E O와 정상급교
수, 연구원이 참석할것이며폐막식이 있는 4월2 6일은“세계
지적재산의 날”행사와함께 세계적음악인이 참석하는 갈라
콘서트가 예정되어있다고발표되었다.

W I P O정상회의에포함된 주제는다음과같다
- 새천년시대에 있어서의지재권의도전과 기회
- 인간진보에대한창조의기여
- 현실세계와가상세계에서의발명의이익을증가시키는 방안
- 경제, 사회 및 문화적 발전을위한도구로서지재권
- 지재권에대한관심을증진시키는방안

산업및 민간부분포럼에 포함된주제는다음과같다.
- 지식경제에있어서의 지재권의역할: 미래의모습
- 출판, 예술및연예: 현실과가상세계에서의창조이익의공유
- 기업가에 권한부여 : 경제, 사회 및 문화적발전을 위한

도구로서지재권
- 창조자및 발명가존경하기: 지재권의실행
- 지재권문화 창조에서의 민간부분의 역할 : 새 천년 시

대에있어서의도전과기회
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미국, NIPLECC 2001-2002 보고서
[ 자료원: USPTO  2003. 1. 17 ]

2003. 1. 17 USPTO는 NIPLECC 2001-2002년 보고서를

발표하였다. 이는 N I P L E C C이 설립된 이후 2 0 0 0년 첫 보고

서에 이어 두번째 보고서이다.  첫 연례보고서 발표 이후에,

위원회는 2 0 0 1년 1 2월과 2 0 0 2년 6월에 회의를가졌다. 동 보

고서는국내및 국제적지식재산권 집행노력과NIPLECC 임

무에관한각 행정부서의 조정활동의요약서이다. 

국가지식재산권법 집행조정위원회 (National Intellectual

Property Law Enforcement Coordination Council, 이하

N I P L E C C )는 1999.9. 29 Clinton 대통령이 서명한 공법 제

1 0 6 - 5 8번 (Public Law No.106-58)에 그 근거를 두고 설립

되었다. 

위원회의 구성을 보면 상무부 차관 겸 특허상표청장과 법

무부 형사국 차관이 위원회의 공동 위원장을 맡고 위원으로

는 국무부 경제 및 농무국 차관, 미 무역대표부 부대표 대사,

관세청청장, 상무부 국제무역국 차관이 포함되어 있다. 한편,

국회산하의 저작권청과는 저작권 및 저작인접권 관련 법 집

행 문제에 대해서 저작권청의 저작권 등록관(the Register of

C o p y r i g h t )과 협의하도록규정하고있다.

동 위원회의주요업무는연방및 외국기관사이에국내및

국제 지식재산권법 집행을 조정하는 것이고, 미국법전( U S C )

제1 5편(Title 15) 제1 1 2 8조( e )에 의거하여, NIPLECC는 조정

활동에 대해서 매년 미국 대통령과 상하원의 세출위원회 및

법사위원회에 지식재산권 조정활동에 대해서 보고서를 제출

하도록되어있다. 

N I P L E C C의 임무는 법 집행 연락체, 교육 조정, 대중의 인

식 제고 등을포함한다. NIPLECC은각 행정부서가 지식재산

권 법 집행관련활동을조정하기위한포럼을제공하는 한편,

지식재산권 보호의 중요성을 피력하면서 국내외적으로 대중

인식제고 캠페인을 벌이는데 중점을두고 있다. 2002. 8. 5에

는, NPLECC이 대중 인식제고 캠페인을 조정함에 있어서효

과적인 방법에 대해서 대중의 의견을 구하기도 하였다. 그리

하여 동 보고서에는 각 행정부서의 조정활동 뿐만 아니라미

국 지재권 관련이익단체의의견도 포함되어있다. 
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